
德國徠茲 Leitz
     放電加工機  
         自動量測及偏位補償

PC-DMIS EDM measuring software
The 2-in-1 for EDM cells for
GF AgieCharmilles

Reference HP
E = 0.7 μm   



是一個即時單元管理系統,用於組織執行手/自動上機電極補正檔的管理

透過 RFID 可連結- 電腦工作站,放電機, 線切割機,清洗機及最重要的

高精度三次元量測及自動補正系統的管理及資料庫儲存

透過 RFID 結合優點：

1.所有工件,製程中電極托盤資

  料儲存在中央資料庫

2.存取整個生產現場的信息

3.察看狀況和加工時間

特色：

1.排除人為錯誤風險，增加製程可靠度

2.高精度設備費用高,本系統使用預設方式可降

 低停機時間，增加生產力

3.避免人的延遲及錯誤提升生產力，快速機台

  資料收集與整合

EDM 補正系統

Measure offset

PC-DMIS  導入量測  WSM WorkCenter

Read ID chip

3R RFID  連結自動化原件   

WSM WorkCenter 應用



Global  系列

常用於電極加工系統的量測如電子業、微機械行業等

，占地面積小，便於搬運移動，適合複雜曲面、幾何

形狀、自由形狀等量測，擁有接觸與非接觸式掃描量

測系統

Global Mini

精度 (ISO-10360-2)：
E = 1.0 + L / 333 μm   
P = 1.0 μm
量測範圍 (mm)：
300 x 400 x 300

GLOBAL S  

精度 (ISO-10360-2)：
E = 1.5 + L / 333 μm   
P = 1.6 μm
量測範圍 (mm)：
500 x 700 x 500 

Global Mini
E = 1.0  μm   

GLOBAL S
E = 1.5  μm   



CIMFORCE 三次元自動佈點程式
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生產檢測程式

1.生產*.XML程式

2.生產*.PRG程式

報告查看

CIMFORCE 三次元自動佈點程式

流程介紹


